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Przyrzad do pomiaru gruboSci przykrycia nasion

1
Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do po-
miaru grubo$ci przykrycia nasion, przeznaczony do
badania przykrywaczy mechanicznych.

Celem stosowanych pomiaréw jest okreslenie pod-
stawowego wskaznika jako$ci pracy przykrywa-
czy mechanicznych, jakim jest r6wnomierno$é gru-
bosci przykrywania nasion.

Gruboéé przykrycia nasion ustala sie dotychczas
dwoma sposobami. Pierwszy spos6éb polega na stop-
niowym usuwaniu materialu przykrywajacego i po-
miarze odleglo$ci pomiedzy ukazujgcymi sie nasio-
nami a gérna powierzchnig materialu przykrywa-
jacego, drugi za$§ spos6b polega na ustalaniu dlu-
go$ci czeSci wyplonionej siewki, pozbawionej chlo-
rofilu wskutek braku §wiatla. Obydwa wymienione
sposoby nie zapewniaja jednak pozadanej doklad-
nosci wynikow.

W pierwszym sposobie penetracja materialu przy-
krywajacego w poszukiwaniu nasion powoduje jego
osypywanie sie¢ i zmiane polozenia ziaren, a tym
samym uniemozliwia ustalenie rzeczywistej gru-
boéci przykrycia; w drugim sposobie, pomiar ogra-
niczony jest tylko do zakresu uwarunkowanego
zdolno$cig przebijania sie kielkujacych nasion przez
warstwe danego materialu przykrywajgcego i nie
obejmuje tych przedzialéw grubosci, przy ktérych
nasiona nie sa w stanie wzej$é, badz ging wskutek
ostabienia i zaatakowania przez grzyby zgorzelowe.
Obydwa sposoby nie daja mozliwo$ci bezblednego
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stwierdzenia gruboS$ci przykrycia, niezbednego do
oceny jakoS$ci pracy przykrywaczy mechanicznych.

Celem wynalazku jest opracowanie przyrzadu,
ktéry umozliwi dokladny i szybki pomiar gruboSci
przykrycia nasion przez przykrywacz mechaniczny,
bez usuwania przykrywajacego je materiatu, oraz
bez oczekiwania na skielkowanie i wzejscie siewek.

Cel ten osiggnieto zastepujac nasiona opiltkami
metalowymi i konstruujae przyrzad zaopatrzony
w czujnik elektryczny (elektrody) umozliwiajacy
pomiar gruboSci przykrycia opilek. Wykorzystano
tu zjawisko przewodnoS$ci elektrycznej opilek; czuj-
nik przyrzadu wykonano w postaci cienkich elek-
trod iglowych, ktére w czasie zaglebiania ich
w warstwe materialu przykrywajacego opilki sta-
nowia element obwodu elektrycznego — otwarte-
go; po zetknieciu sie elektrod z opitkami ulega
on zamknieciu. Prad elektryczny przeptywajac
przez opitki pomiedzy elektrodami powoduje uru-
chomienie sygnalizacji §wietlnej (zapalenie sie Za-
réwki kontrolnej). Uklad elektryczny przyrzadu
polaczony jest z ukladem mechanicznym umozli-
wiajacym wykonanie pomiaru glebokos$ci zanurze-
nia elektrod w materiale przykrywajacym opilki
tj. odleglosci od powierzchni materialu do warstwy
opitek przykrytych tym materiatem.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia przyrzad w widoku z przodu, fig. 2
schemat ukladu elektrycznego przyrzadu, fig. 3
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przyrzad w widoku perspektywicznym, fig. 4 sche-
mat obrazujacy zasade dzialania przyrzadu.

Suwak pionowy 1 z obudowa 2 osadzony jest
za pomocg suwaka poziomego 3, na prowadnicy 4
zamocowanej do wspornikéw 5 polgczonych z pro-
wadnicami gléownymi 6. Na pionowym suwaku 1
wykonanym ze stalowego, nagwintowanego w gor-
nej czeSci preta, osadzona jest plyta 7, z elektroda
dodatnia 8 i elektroda ujemng 9, pokretlo regula-
cyjne 10 stanowigce nagwintowang wewngtrz na-
kretke przystosowana do opuszczania i podnoszenia
suwaka pionowego 1, oraz wskazowka 11,

Pokretlo regulacyjne 10 jest polaczone z obu-
dowg 2 za pomoca Sruby oporowej 12, Do obudo-
wy 2 zamocowany jest linial 13 z podziatkg mili-
metrowa, przylegajacy do szczeliny 14, i zar6wka
sygnalizacyjna 15. W suwaku poziomym 3 osadzona
jest bateria elektryczna 26, ktérej biegun dodatni
17 polaczony jest przewodem 18 z elektroda dodat-
nig 8, a biegun ujemny 20, przewodem 19 z za-
réwka sygnalizacyjng 15 i przewodem 16 z elektro-
da ujemng 9. Prowadnica 4 wraz z przytwierdzo-
nym do niej linialem 21 z podziatkg milimetrows,
zamocowana jest do wsporniké6w 5 za pomoca pier-
Scieni 22 ze §rubami zaciskowymi 23. Wsporniki 5
zakonczone sg u podstawy plytami oporowymi 24
polaczonymi z prowadnicami gléwnymi 6 za po-
mocg bolcow 25. W prowadnicach gtéwnych 6 jest
szereg otwor6w 27 przeznaczonych do ustalania po-
tozenia i mocowania plyt oporowych 24.

Zasada dzialania przyrzadu jest nastepujaca.
Przed wykonaniem pomiaru wysiewa si¢ opitki me-
talowe 28 zamiast nasion i ustawia przyrzad w taki
spos6b, aby prowadnice gitéwne 6, lezaly na ziemi
poza zewnetrznymi Sladami ko6t agregatu wysiewa-
jacego. Po odczytaniu na podzialce milimetrowej
linialu 21 polozenia rzadké6w siewnych, wyjmuje
sie bolce 25, oraz zdejmuje sie przyrzad z prowad-
nic gléwnych 6. Nastepnie $§ladami k6l ciaggnika
przeprowadza sie przykrywacz mechaniczny, beda-
cy obiektem badan, ktéry przykrywa wysiane
uprzednio opitki metalowe 28 warstwa materiatu
29 (np. gleba, piaskiem, trocing, torfem lub mie-
szaning r6znych materialéw).
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Po wykonaniu pracy przez przykrywacz ustawia
sie ponownie przyrzad na prowadnicach gléwnych
6 w taki sposéb, aby elektrody 8 i 9 znajdowaly
sie dokladnie ponad rzadkami siewnymi. Obracajac
pokrettem regulacyjnym 10 doprowadza sie pio-
nowy suwak 1 do takiego polozenia, aby konce
elektrod 8 i 9 dotykaly powierzchni materiatu 30
przykrywajacego dany rzadek, a nastepnie odczy-
tuje sie na podzialce milimetrowej linialu 13 wy-
soko$¢ polozenia wskazéwki 11. Obracajgc w dal-
szym ciggu pokretlem regulujgcym 10, doprowadza
sie elektrody 8 i 9 do takiego zaglebienia w war-
stwe materialu 29, aby ich wierzcholki zetknely
sie z opilkami metalowymi 28, co powoduje zam-
kniecie obwodu  w ukladzie elektrycznym i w na-
stepstwie tego za$wiecenie sie zar6éwki sygnaliza-
cyjnej 15.

Rzeczywista gruboscia warstwy materialu 29
jest réznica w wysokoS$ci polozenia wskazéwki 11
odczytana poprzednio i obecnie, tzn. w momencie
zaSwiecenia sie zar6wki sygnalizacyjnej 15. Dalsze
pomiary, w innych miejscach rzadké6w siewnych,
wykonuje sie po przesunieciu suwaka poziomego 3
wzdluz prowadnicy 4 lub przesunieciu calego przy-
rzagdu na prowadnicach gléwnych 6.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do pomiaru grubo$ci przykrycia na-
sion znamienny tym, ze sklada si¢ z suwaka pio-
nowego (1) z obudowg (2) i liniatem (13) osadzonymi
za pomocg suwaka poziomego (3) na prowadnicy (4)
zamocowanej do wspornikéw (5) potgczonych z pro-
wadnicami gléwnymi (6), przy czym suwak piono-
wy (1) zaopatrzony jest w pokretto (10), wskazow-
ke (11) oraz plyte (7) do ktérej zamocowane sag
elektrody (8) i (9).

2. Przyrzad do pomiaru grubo$ci przykrycia na-
sion wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze elektrody
(8) i (9) potaczone sg z biegunami baterii elektrycz-
nej (26), przy czym jedna elektroda (8) polaczona
jest bezpos$rednio z biegunem (17), a druga elektro-
da (9) polaczona jest z biegunem (20) przez zaréwke
sygnalizacyjng (15).
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